








































专利名称(译) 超声波探头及其制造方法

公开(公告)号 US20190393405A1 公开(公告)日 2019-12-26

申请号 US16/445788 申请日 2019-06-19

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

[标]发明人 KIM SEUNG HYUN
GU JIN HO
KIM JI SU

发明人 KIM, SEUNG HYUN
GU, JIN HO
KIM, JI SU

IPC分类号 H01L41/113 H01L41/25 H01L41/338 B06B1/06 B06B3/00 H01L41/18 A61B8/00

CPC分类号 H01L41/25 H01L41/338 H01L41/18 B06B1/0644 B06B3/00 A61B8/4444 H01L41/1132 B06B1/0677

优先权 1020180070806 2018-06-20 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种用于获得超声图像的超声探头及其制造方法。 超声波探头包
括：换能器层，其包括被配置为产生超声波的压电层；和声学层，其被
布置在压电层下方；以及匹配层，其被布置在压电层上方；其中，换能
器层包括被配置为发送和接收超声波的有源部分。 波浪形，以及从活动
部分向外延伸的台阶部分，以防止活动部分的切割损坏。
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